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摘要:针对三线阵测绘相机光学系统设计的指标要求, 综合考虑空间环境适应性、结构布局等因素,采用像方远心光路设

计了一种兼具匹兹瓦型与对称型优点的新型光学系统结构。该系统在 Nyquist频率 77 lp/ mm 时, 正视相机全视场的平

均传递函数为 0. 613, 前、后视相机全视场的平均传递函数为 0. 578; 正视相机畸变为 2 10- 5 , 前、后视相机畸变为 2. 4

10- 5。运用公差的灵敏度分析和反转灵敏度分析,计算了系统内各公差参数对光学系统成像质量的影响, 给出合理的

公差要求及合适的补偿调整参数。按给定的公差要求, 加工、装调了具有较高成像质量的光学系统。实验检测结果表

明,各相机光学系统传递函数的测试值均在 0. 451 以上, 满足实验室静态传递函数> 0. 2, 相对畸变< 3 10- 4的指标要

求,制定的公差合理、可行,验证了公差分析与研究方法的正确性。
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Abstract: According to the conf igur at ions of optical system in a three line arr ay mapping camera, a new

opt ical sy stem integrated w ith excellent features by Petzv al and symm try w as designed based on a tele-

centric path to meet the r equirement of stereoscopic mapping. T he system show s a good imaging qual-i

ty, and the MT F value of each lens is close to the dif fraction limit at the Nyquist fr equency of 77 lp/

mm. Furthermor e, the distort ion of each opt ical system is less than 2. 0 10- 5 fo r the str aight- sight

camera and 2. 4 10- 5 for forw ard-sight and backw ar d- sight camer as. Sensit ivity analysis and inverse

sensit iv ity analy sis w ere used to compute the ef fect of each tolerance parameter on the opt ical sy stem

performance, and the proper to ler ance requirements and compensator s w ere determ ined. On the basis

of tolerance g iven, the opt ical system w ith high image quality and low distort ion w as fabr icated and as-

sembled. The tested result show s that the M TF of each opt ical system can r each 0. 451 at the N yquist

frequency of 77 lp/ mm, w hich meets the requirements fo r stat ic M TF more than 0. 2 and r elat ive dis-



o rt ion less than 3 104 and proves that tolerancing analy sis methods are correct and feasible.
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1 引 言

随着计算机功能的日益强大以及设计软件水

平的提升, 光学设计与光学工程水平持续提高。

目前,光学设计的关键步骤之一是将理论设计转

化为函数关系, 从而实现公差分配。理论上, 这样

做可以确保以最小的成本(至少在预算时是)使光

学设计结果满足系统要求 [ 1]。

公差的分配在任何光学系统设计中都是必

需的,因为一个理论上设计得再好的结果,在光学

加工与装调过程中都不可避免地产生误差,使最

终结果偏离设计结果, 而正确地分配公差可使光

学系统性能(如成像质量)、加工周期和成本等之

间达到一个合适的平衡。因此, 选择一个好的公

差分配方法, 对于加工、装调满足性能要求的系

统,效果将事半功倍。

通常情况下,根据光学系统指标要求进行设

计与优化会得到很多满足性能要求的设计结果,

这样需要分析和判断哪个设计型式最适合加工与

装调。最好的设计型式的确定, 应该综合考虑可

加工性、像差平衡、系统装调与测试等多方面的因

素,如果设计的结构型式要求光学元件有严格的

公差, 就会加大加工与装调的难度, 甚至无法实

现。所以在光学设计完成之后, 对其进行公差的

分析与研究,合理分配公差是必要的
[ 2]
。

三线阵立体相机的光学系统决定了相机的外

形尺寸和布局[ 3] ,为保证相机的小型化、轻量化及

稳定性,光学设计必须根据光学系统设计指标要

求,综合考虑空间环境适应性、结构布局等因素。

本文根据三线阵立体 CCD测绘相机的参数

要求,采用像方远心光路,设计了一种兼具匹兹瓦

型与对称型优点的新型光学系统结构, 通过优化

设计,得到满足测绘精度要求的高成像质量光学

系统,运用灵敏度分析、反转灵敏度分析等方法对

光学系统的公差进行了分析与研究, 对光学元件

公差进行了分配,提出合适的调整环节。运用蒙

特卡罗法预测分析了光学系统的性能, 最终通过

光学实验和检测验证了分析方法的准确性和可行

性。

2 光学系统设计

三线阵 CCD立体测绘相机的光电扫描成像

部分由光学系统焦面上的 3 个线阵 CCD 传感器

组成, 3个线阵 CCD相互平行排列并与航天飞行

器飞行方向垂直。当航天飞行器飞行时, 每个

CCD以一个同步的周期 N 连续扫描地面并产生

3条相互交迭的条带图像,这 3个 CCD的成像角

度不同。

垂直对地成像的相机称为正视相机, 向前倾

斜成像的相机为前视相机,而向后倾斜成像的相

机称为后视相机。前、后视相机具有一定的交会

角
[ 4]
。

2. 1 设计参数

三线阵立体测绘相机光学系统参数如下:

焦距:正 视 f = 650. 00 mm

前、后视 f = 717. 20 mm

相对孔径: D/ f = 1/ 5

视场:正 视 2 = 6. 88

前、后视 2 = 6. 23

波段: 0. 51~ 0. 69 m

2. 2 光学设计传递函数及相对畸变的要求

在工程光学应用中, 当光学系统视场角较小

时,光学系统的传递函数 MTF optic和由 CCD 接收

器及电子线路决定的 MTF CCD近似于满足线性关

系, 所以相机的实验室静态传递函数可由

MT Foptic和 MTF CCD的乘积确定。同样, M TF optic

由光学设计的 MTF des ign 和加工装调引起的

MT Falignment的乘积确定[ 5] , 即 MT Foptic = MT Fdesign

MTF alignment ,那么

MT F stat ic= MTF des ign MT Falignment MT FCCD

其中,取 MTF alignment = 0. 80, 所选 CCD 器件

及电子线路的平均传递函数 MTF CCD = 0. 50, 为

了满足 MT Fs tatic 0. 2的技术指标要求, MT Fdesign

必须满足
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MTF design 0. 50

所选 CCD 器件的像元尺寸为 6. 5 m, 其

Nyquist 频率为 77 lp/ mm, 在这样高的频率下,

相机静态传递函数要求大于 0. 2,可见光学设计、

加工、装调等的难度均较大,加工装调后光学系统

的传递函数要求大于 0. 4。

为了满足测绘精度的要求, 要求光学系统的

相对畸变小于 3 10- 4。

2. 3 光学系统设计结果

优化设计了一种亚对称型光学系统结构, 这

种结构兼具匹兹瓦型与对称型的优点, 并能够设

计成像方远心光路, 可满足测绘的精度要求
[ 6]
。

前、后视相机的视场角小于正视相机,设计中

减少一片透镜同样可以满足使用要求。正视相机

光学系统结构如图 1所示,前、后视相机光学系统

如图 2所示。

2. 4 光学系统成像质量评价

表 1为正视和前、后视光学系统的传递函数,

图 3为正视光学系统传递函数曲线,图 4为前、后

视光学系统的传递函数曲线, 图 5为正视相机光

学系统的场曲和畸变曲线,图 6为前、后视相机光

学系统的场曲和畸变曲线。对于正视相机光学系

统,畸变为 2 10
- 5

;对于前、后视相机光学系统,

畸变为 2. 4 10- 5 , 满足小于 3 10- 4的指标要

求。

表 1 正视和前、后视光学系统的传递函数

Tab. 1 MTF values of sy st ems in cameras

光学

系统

MTF (频率: 77 lp/ mm)

0 0. 5 0. 71 0. 85 1. 0 平均

正视 0. 624 0. 619 0. 617 0. 617 0. 589 0. 613

前、后视 0. 586 0. 572 0. 573 0. 581 0. 576 0. 578

可见,正视和前、后视相机光学系统设计的传

递函数均满足 MTF des ign> 0. 50的要求。

3 公差分析

3. 1 公差分析方法

首先,给光学系统内的所有参数分配可变公

差,如果系统对某一参数的变化很敏感,系统需要

很高的性能水平,那么对该组公差要求应该严,反

之则可以采用较为宽松的公差。
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对于三线阵立体测绘 CCD相机而言,由于对

光学系统成像质量要求高,不仅传递函数要求高,

而且对畸变的要求也高,所以对各光学元件公差

要求相对较严。运用 ZEMAX 软件中的公差计

算与分析程序计算光学系统内各参数性能下降的

敏感度, 即分析所有元件的加工、装调公差,确定

敏感度。公差参数包括:半径、光学元件厚度、空

气间隔、偏心、折射率、阿贝数和玻璃不均匀性。

也包括其它因素,如热环境影响等。

其次,在分析公差敏感度的过程中,需要选择

合适的调整参数。调整参数是只在最终光学系统

装调时允许的调整环节, 选择合适的调整环节,对

降低其它参数公差的范围,确保光学性能满足指

标要求是十分必要和有效的。一般地, 后截距是

最常用的调整参数, 总是用作系统最终装调期间

的最后调整参数,原则上还可以有其它调整参数,

如:空气间隔、倾斜和偏心等。

计算分析每个初始公差组的性能敏感度, 对

于三线阵立体测绘 CCD 相机, 其性能判据是

77lp/ mm 处的传递函数, 需要考虑每个公差参

数,其光学性能下降的情况, 将 ZEMAX 软件不

能分析的其它影响加入到性能下降的预算中, 预

先分析总的光学系统性能误差; 对敏感的光学元

件, 给出较严的公差,对于非敏感的光学元件,可

以放松其公差要求;

最后,通过灵敏度分析、反转灵敏度分析及蒙

特卡罗分析得到合理的公差分配及对光学系统性

能的预算结果
[ 7]
。

3. 2 公差分配结果

使用设计软件中的公差分析程序,计算光学

系统各公差参数性能下降的敏感度, 对所有光学

元件的加工、装调进行了公差分析计算,公差参数

包括半径、对光学样板的光焦度匹配、表面不规则

性、元件厚度、空气间隔、元件偏心、折射率、阿贝

数及玻璃的不均匀性等。运用 ZEMAX 光学设

计软件,通过灵敏度分析、反转灵敏度分析及蒙特

卡罗分析得到正视、斜视相机合理的公差分配。

计算在 Nyquist 频率 77 lp/ mm 处的 MT F,

通过分析每一公差参数在该空间频率下的 MTF

下降情况, 最终确定合适的公差。表2是正视相

表 2 正视相机光学系统公差要求

Tab. 2 To lerance demands o f optical

sy stem fo r str aight- sight camera

元件序号 N , N d / ( )

1
0. 05

0. 03

2
0. 05

0. 03

3
1, 0. 1 0. 03 5

1, 0. 1 10. 043 5

4
1, 0. 1 0. 02 5

1, 0. 1 0. 01 5

5
2, 0. 2 0. 02 8

1, 0. 1 0. 01 8

6
1, 0. 1 0. 02 8

2, 0. 2 0. 02 8

7
1, 0. 1 0. 03 5

1, 0. 1 21. 788 5

8
1, 0. 1 0. 02 5
1, 0. 1 0. 04 5

9
2, 0. 2 0. 02 10

2, 0. 2 0. 01 10

10
2, 0. 2 0. 02 12

2, 0. 2 216. 403* 12
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机光学系统的公差要求, 表 3是前、后视相机光学

系统的公差要求。

表 3 前、后视相机光学系统公差要求

Tab. 3 Tolerance demands of optica l systems for

fo rw ard- sight and backward- sight cameras

元件序号 N , N d / ( )

1
0. 05

0. 03

2
0. 05

0. 03

3
1, 0. 1 0. 03 5

1, 0. 1 8 5

4
1, 0. 1 0. 02 5

1, 0. 1 0. 01 5

5
2, 0. 2 0. 02 8

1, 0. 1 0. 01 8

6
1, 0. 1 0. 02 8

2, 0. 2 0. 02 8

7
1, 0. 1 0. 03 5

1, 0. 1 29. 6 5

8
1, 0. 1 0. 02 5

1, 0. 1 0. 04 5

9
2, 0. 2 0. 02 10

2, 0. 2 228. 694* 10

表中: N , N 为元件表面的光圈和局部光圈

要求, d 为厚度及空气间隔的公差要求, 为光

学元件的偏心要求;带* 的为复算后的可调整参

数。

对光学系统公差灵敏度的分析表明, 元件的

厚度、偏心为敏感公差, 正视、斜视相机的敏感公

差均位于元件 3, 4, 7, 8。因此, 需要严格保证这

些光学元件的加工与装调公差, 其它元件可以适

当放宽公差要求。同时,准确分析并判断合适的

补偿、调整环节,可以适当放松某些光学元件的公

差要求, 降低加工难度, 最终实现高精度、高性能

要求的光学系统加工与装调。

3. 3 光学系统性能预测

确定各元件公差后, 每个公差都为正态概率

的分布形式,所有的结构参数在一个范围内变化,

在正、负公差极值间变化,整个光学系统的性能也

在一个范围变化。评价全部公差是否合适的有效

方法是进行蒙特卡罗分析( M onte Carlo Analy-

sis)。

计算分析了 500个 Monte Carlo 样本, 每个

样本实际上就是一个模拟加工、装调后的光学系

统。通过计算光学系统各视场的 MTF 及视场内

的平均 MT F, 得到相关的统计结果,如表 4所示。

表 4 光学系统的蒙特卡罗分析结果

( Nyquist频率: 77 lp/ mm)

Tab. 4 Monte Ca rlo ana lysis r esults of optical systems

蒙特. 卡罗系统
MTF

正视相机 前、后视相机

90% 0. 43 0. 42

50% 0. 52 0. 51

10% 0. 59 0. 56

公差的分析结果表明:按照设置的公差加工、

装调后, 90%以上的正视相机光学系统的 MT F

0. 43; 90%以上的前、后视相机光学系统的 MTF

0. 42,可以满足光学系统静态传递函数的要求。

4 实测结果

各相机光学系统完成装调、注胶、振动后进行

传递函数测量。采用 Optiks Cor por at ion 的成像

分析系统进行光学系统传递函数的测量,得到的

实测结果如表 5所示。图 7、图 8 和图 9分别为

正视、前视和后视相机光学系统轴上传递函数的

测试曲线,由于轴上、轴外视场的传递函数比较一

致,所以只给出轴上传递函数的测试曲线。

表 5 正视和前、后视相机传递函数实测结果

Tab. 5 MTF tested r esult s o f each camera

光学

系统

MTF (频率: 77lp/ mm)

0 0. 5 0. 71 0. 85 1. 0 平均

正视 0. 463 0. 449 0. 465 0. 432 0. 447 0. 451

前视 0. 447 0. 461 0. 461 0. 460 0. 432 0. 452

后视 0. 488 0. 452 0. 459 0. 443 0. 444 0. 457
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图 9 后视相机光学系统传递函数测试曲线

F ig. 9 MT F tested curves of optical system for back

w ard- sight camera

5 结 论

本文对光学系统各光学元件的公差进行了分

析,给出合适的分析方法。针对三线阵立体 CCD

测绘相机的设计结果, 通过 ZEMAX 光学设计软

件,对各光学参数公差进行分析、计算, 在明确相

应的调整参数的前提下,对光学系统敏感元件和

非敏感元件给出了合适的公差要求, 通过蒙特卡

罗法的统计分析, 按所给出的公差要求进行了光

学加工、装调, 所得结果 90%以上可以满足光学

性能要求。装调完成后,对各相机光学系统传递

函数进行了检测。结果显示, 正视和前、后视相机

光学系统的全视场平均传递函数均在 0. 451以

上,满足测绘相机高成像质量的要求,验证了分析

方法的正确性及给出的公差要求的合理性。
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下期预告

13. 5 nm Schwarzschild显微镜系统及成像实验
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研制了工作波长为 13. 5 nm 的 Schw arzschild成像显微镜。从共轴两镜系统的基本理论出发, 通

过消除三级球差、彗差和像散设计了 Schw ar zschild物镜的光学初始结构,计算了物镜的光学传递函数,

结果表明物镜在 0. 3 mm 视场范围内像方空间分辨率可达 550 lp/ mm。根据工作波长和镜面的入射

角度设计了 Mo/ Si周期多层膜反射镜, 制作了 Schw arzschild显微镜光学元件, 多层膜元件对 13. 5 nm

波长的反射率为 61%。为了消除可见光和紫外光对系统成像的影响, 设计并制备了材料为 Zr、Si和

Si3N 4 的滤波片,制备的滤波片在 13. 5 nm 波长的透过率为 21. 1%。利用激光等离子体光源对 60 lp/

mm 网格进行了成像实验,结果表明系统在 0. 5 mm 视场内的分辨率优于 3 m, CCD 探测器分辨率极

限是影响成像实验分辨率的主要因素。

1450 光学 精密工程 第 19卷


